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32 CONVOCACAO PARA MATRICULA
VESTIBULAR ENEM IFSP

2° SEMESTRE DE 2019 — CAMPUS SAO PAULO

DATA DE MATRICULA: 07/08/2019

HORARIOS PARA MATRICULA:
10H00 AS 12H00 E/OU 17H00 AS 19H00

SALA PARA MATRICULA: AUDITORIO SP1

DOCUMENTOS PARA MATRICULA

a) Certificado de concluséo do ensino meédio ou equivalente (original
e copia);

b) Histérico escolar do ensino médio ou equivalente (original e
copia);

c) Certiddo de nascimento ou casamento (original e copia);

d) Cédula de identidade (RG ou RNE) - (original e copia);

e) Titulo de eleitor com a comprovacao de votacdo da ultima eleicado
dos dois turnos (para maiores de 18 anos) - (original e cépia);

f) Certificado de alistamento militar ou carteira de reservista ou
ainda Certificado de dispensa militar (para o sexo masculino, dos 18
aos 45 anos) - (original e cépia);

g) CPF - (original e cépia);

h) Duas fotos 3X4 recentes e identificadas no verso.
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2° SEMESTRE DE 2019 — CAMPUS SAO PAULO

OS CLASSIFICADOS DEVEM COMPARECER EXCLUSIVAMENTE
NO DIA 07/08/2019, DAS 10H00 AS 12H00 OU DAS 17H00 AS 19H00, PARA
REALIZAR AS MATRICULAS.

A MATRICULA SERA REALIZADA NO AUDITORIO SP1.

O NAO COMPARECIMENTO NA DATA ESTABELECIDA
ACARRETARA EM RENUNCIA A VAGA.

OS CANDIDATOS CLASSIFICADOS DEVEM COMPARECER
MUNIDOS DE TODOS OS DOCUMENTOS NECESSARIOS, COM ORIGINAIS
E COPIAS.

A MATRICULA DEVE SER EFETUADA PELO PROPRIO
CANDIDATO, CASO O CADIDATO SEJA MENOR DE 18 ANOS, DEVE VIR
ACOMPANHADO DO RESPONSAVEL LEGAL.

CANDIDATOS IMPEDIDOS DE COMPARECER NA DATA
DETERMINADA PODEM EFETUAR A MATRICULA POR REPRESENTANTE
LEGAL ATRAVES DE PROCURACAO SIMPLES (CONFORME MODELO NO
ANEXO I).

OS CANDIDATOS QUE MANIFESTARAM INTERESSE E NAO
FORAM CONVOCADOS PARA MATRICULA, DEVEM AGUARDAR
PUBLICACOES POSTERIORES, A PARTIR DE 09/08/2019.
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CANDIDATOS CONVOCADOS PARA REALIZAR MATRICULA

CURSO: TECNOLOGIA EM AUTOMACAO INDUSTRIAL — NOTURNO

NOME

MODALIDADE

GABRIEL RODRIGUES LOURENCO

AMPLA CONCORRENCIA

KLEISSON AZEVEDO MOREIRA

AMPLA CONCORRENCIA

GUSTAVO LUCAS GONCALVES ZANINI

AMPLA CONCORRENCIA

DAVID LUCAS FERREIRA BATISTA

AMPLA CONCORRENCIA

BRUNO CARDOSO DE JESUS PEREIRA

AMPLA CONCORRENCIA

THIAGO PEIXOTO DA SILVA

AMPLA CONCORRENCIA

ABIMAEL ARRUDA DE LIMA

AMPLA CONCORRENCIA

GUSTAVO AUGUSTO BRAGA DOS SANTOS

AMPLA CONCORRENCIA

VITOR MATHEUS CARVALHO

AMPLA CONCORRENCIA

FILIPE OLIVEIRA VIEIRA

AMPLA CONCORRENCIA

ADRIANO MACEDO DE SOUSA

AMPLA CONCORRENCIA

CURSO: TECNOLOGIA EM GESTAO DA PRODUCAO INDUSTRIAL — NOTURNO

NOME

MODALIDADE

ISABELLA ALMEIDA MORAIS

AMPLA CONCORRENCIA

RICARDO SOARES FANELLI

AMPLA CONCORRENCIA

WAGNER JOSE GARCIA

AMPLA CONCORRENCIA

SAMUEL SOUZA SILVA

AMPLA CONCORRENCIA

RAFAEL ANTUNES MANSI

AMPLA CONCORRENCIA

JESSE BALBINO DOS SANTOS

AMPLA CONCORRENCIA

DILNEI MARLON DE OLIVEIRA

AMPLA CONCORRENCIA

GABRIELA BOROMELLO DA SILVA

AMPLA CONCORRENCIA

MARCO ANDRE PAIVA PINTO

AMPLA CONCORRENCIA

RUBEN JONATHAN MAMANI CHA

AMPLA CONCORRENCIA

GABRIELLA ALVES SENE

AMPLA CONCORRENCIA

CARLOS HENRIQUE ZANDONA

AMPLA CONCORRENCIA

GUILHERME SANTOS BARBOSA

AMPLA CONCORRENCIA

WELLINGTON RODRIGUES FERREIRA

AMPLA CONCORRENCIA

RENAN LEME DE LIMA

AMPLA CONCORRENCIA
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VESTIBULAR ENEM IFSP - 2° SEMESTRE DE 2019 — CAMPUS

SAO PAULO

CANDIDATOS CONVOCADOS PARA REALIZAR MATRICULA

CURSO: TECNOLOGIA EM GESTAO DE TURISMO — MATUTINO

NOME

MODALIDADE

MARINA DE SOUZA RODRIGUES

AMPLA CONCORRENCIA

BEATRIZ SILVA DE ALBUQUER

AMPLA CONCORRENCIA

JULIA TASSINARI ZAMBRINI

AMPLA CONCORRENCIA

BEATRIZ DA SILVA SANTOS

AMPLA CONCORRENCIA

SARA CHAVES DE SOUZA

AMPLA CONCORRENCIA

ANTONIA JANICE SOUSA

AMPLA CONCORRENCIA

GEISIELLE UCHOA DE AMORIM

AMPLA CONCORRENCIA

KAREN GONCALO DA SILVA

AMPLA CONCORRENCIA

BRUNA NOVAES CORDEIRO

AMPLA CONCORRENCIA

BRENO DI LORENZO ANTONIO

AMPLA CONCORRENCIA

EVELYN PRISCILA DA SILVA

AMPLA CONCORRENCIA

DAYANE RIBEIRO URGEL

AMPLA CONCORRENCIA

CURSO: TECNOLOGIA EM GESTAO DE TURISMO — NOTURNO

NOME

MODALIDADE

LARISSA VIEIRA MENDES

AMPLA CONCORRENCIA

BEATRIZ CAETANO LIMA

AMPLA CONCORRENCIA

WDSON DA FONSECA

AMPLA CONCORRENCIA

GABRIEL LUCAS DE SOUZA

AMPLA CONCORRENCIA

SUZAN DE LARA BILLER

AMPLA CONCORRENCIA

LORRAINE VICENTINE HONORA

AMPLA CONCORRENCIA

LARISSA ARANTES DA SILVA

AMPLA CONCORRENCIA

GABRIELLE DE SOUZA SECCO

AMPLA CONCORRENCIA

GABRIELA UCHOA DE AMORIM

AMPLA CONCORRENCIA

VITORIA FRANCA ISERI

AMPLA CONCORRENCIA

VIVIANE DE ANDRADE SOTERI

AMPLA CONCORRENCIA

KAMILLA BARBOSA MORGANTI

AMPLA CONCORRENCIA

LUCAS BATISTA SANTOS

AMPLA CONCORRENCIA

TAYANA ARIADNEY DOS SANTOS

AMPLA CONCORRENCIA

JULIANO CABRAL DAS NEVES

AMPLA CONCORRENCIA
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32 CONVOCACAO PARA MATRICULA

VESTIBULAR ENEM IFSP - 2° SEMESTRE DE 2019 - CAMPUS
SAO PAULO

CANDIDATOS CONVOCADOS PARA REALIZAR MATRICULA

CURSO: TECNOLOGIA EM SISTEMAS ELETRICOS — NOTURNO

NOME MODALIDADE
LEONARDO MASSAO DA SILVA AMPLA CONCORRENCIA
ROBSON ALEXANDRE RAMOS AMPLA CONCORRENCIA
TIAGO MINORU GOMES MIURA AMPLA CONCORRENCIA
VALDOMIRO TOSHIAKI YAMAMO AMPLA CONCORRENCIA
RICARDO DA SILVA SANTOS AMPLA CONCORRENCIA




ANEXO |

MODELO DE PROCURACAO PARA MATRICULA

Pelo presente instrumento particular de procuracéao, eu

(nome do candidato/a),

portador da Cédula de identidade n° : CPF n°
, residente e domiciliado a
nomeio e constituo meu procurador(a)
estado civil , portador(a) da Cédula de Identidade n°
, CPF n° :
residente e domiciliado a

a quem confiro amplos poderes para efetuar minha matricula no Instituto
Federal de Educacéao, Ciéncia e Tecnologia de S&o Paulo, campus Sao Paulo,
para o0 2° semestre letivo de 2019, no curso de

podendo, para esse fim, assinar documentos e apresenta-los ao registro

académico, enfim, praticar todos 0s atos necessarios a matricula.

(assinatura do candidato)

(assinatura do (a) procurador (a))



